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Contents)

実施内容：東北大学の施設を活用し、半導体の製造プロセスを学ぶことができる実
習を開催。
目的：人材確保・育成（学生の半導体産業の理解促進を図り、半導体産業を志す絶
対数の増加を目指す。）
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結果と考察
Results and Discussion

【参加学生のアンケート内容を一部抜粋】
・2日間でピエゾ抵抗型MEMSフォースセンサ IoTモジュール試作実習を行い、フォ
トリソ、エッチング、ワイヤボンディングなどの加工プロセスを体験できた。
・実際の薬品や装置を使用したことで、加工プロセスへの理解が深まり、半導体製
造の楽しさと難しさを実感した。
・大規模なクリーンルーム・実験環境にて実習できたことは今後の研究活動、就職
を考えるうえで大変価値のあるものだった。
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